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(57)【要約】

【課題】精度の高いＭＴＦを測定するＭＴＦ測定装置を

提供する。

【解決手段】ＭＴＦ測定装置１は、撮像系２がチャート

ＣＨを撮像したチャート画像から、ＲＯＩ画像を抽出す

るＲＯＩ画像抽出手段１３と、ＲＯＩ画像からエッジの

傾きを検出するエッジ傾き検出手段１４と、ＲＯＩ画像

の画素を投影する投影軸のビン幅を算出するビン幅算出

手段１５０と、ＲＯＩ画像の画素位置と、エッジに対し

て垂直となる投影軸のビンの位置とを対応付ける投影位

置対応付け手段１５１と、ＲＯＩ画像の画素位置ごとの

画素値を、対応するビンに投影し、エッジプロファイル

を生成するエッジプロファイル生成手段１７と、エッジ

プロファイルからＭＴＦを算出する周波数特性算出手段

１８と、を備える。

【選択図】図１
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